




























专利名称(译) 有机el显示设备

公开(公告)号 US20080290789A1 公开(公告)日 2008-11-27

申请号 US11/870697 申请日 2007-10-11

[标]申请(专利权)人(译) KAI和彦
OKUNAKA正明
ITO直行

申请(专利权)人(译) KAI和彦
OKUNAKA正明
ITO直行

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KAI KAZUHIKO
OKUNAKA MASAAKI
ITO NAOYUKI

发明人 KAI, KAZUHIKO
OKUNAKA, MASAAKI
ITO, NAOYUKI

IPC分类号 H01L51/54 H05B33/22 H01L27/32 H01L51/50 H05B33/12 H05B33/26

CPC分类号 H01L27/3246

优先权 2002358983 2002-12-11 JP

其他公开文献 US7642701

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在包括基板的有机EL显示装置中，在基板上方依次层叠第一电极，发光
材料层和第二电极的多个像素区域，以及在基板上方形成的堤膜将所述
像素区域中的相应一个与与其相邻的像素区域中的另一个分离，其中所
述堤膜具有多个开口，所述多个开口将所述第一电极的上表面暴露于各
个像素区域中的发光材料层，并且所述第二电极是在与像素区域共同的
堤膜的多个开口上形成本发明，本发明形成无机材料的堤膜，并使其侧
壁的侧壁形成为以小于的角度倾斜。相对于基板的主表面为85度（°），
以防止发光材料层的劣化和发光材料层的断开在位于其开口附近的堤膜
的台阶处的第二电极。
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